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【若遇不可預測之突發因素，本學會保有此辦法內容調整及變動權】 

光學鍍膜研討會暨理論與實務/操作全系列訓練班 

◎ 課程簡介：本課程主要在介紹光學薄膜原理及其製作技術，並舉例說明最近與未來的應用 

◎ 主辦單位：台灣真空學會、國立中央大學、薄膜技術聯盟、薄膜技術中心 

◎ 適合對象：對光學薄膜或光電科技有興趣之學生、工程師及經理 

◎ 課程日期：2015 年 6 月 26 日（星期五） 

◎ 課程地點：國立中央大學 國鼎光電大樓 

◎ 招收人數：以 60 位為限，額滿截止報名。 

◎ 報名方式：登入學會網站線上報名系統填妥報名資料，「提交」送出後，  

再請盡速將匯款繳費證明回傳至本學會信箱：taiwanvacuum@taiwanvacuum.org，  

即完成報名手續。 

◎ 費    用：課程原價 3,000 元 

1. 學會會員優惠價 2,400 元；憑有效學生證，學生優惠價 2,100 元。 

2. 三人（含）以上一同報名者，每人費用再享 200 元折價優惠。 

 

◎ 繳款方式： 

1. 郵政劃撥―帳號：11136742；戶名：台灣真空學會 

2. ATM 轉帳—銀行代碼：017（兆豐國際商業銀行）；帳號：02009-107351 

◎ 受訓證明：全程上課及完成課程者，於課後頒發台灣真空學會結業證書。 

https://docs.google.com/a/taiwanvacuum.org/forms/d/1IwhuNForxZRoXWBeW1rBf2UHvjBWWgBHU7U8XwE8KBk/viewform
mailto:taiwanvacuum@taiwanvacuum.org
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時  間 課  程  內  容 講 師 

6/26 

(五) 

08:40~09:00 報到／班主任致歡迎詞 

09:00~10:30 光學薄膜原理簡介 李正中 

10:30~10:40 茶敘 

10:40~12:10 薄膜太陽能技術 陳昇暉 

12:10~13:30 午餐 

13:30~15:00 有機薄膜光電元件 張瑞芬 

15:00~15:30 參觀真空設備展示室+茶敘 

15:30~17:00 光學薄膜製程 郭倩丞 

17:00~17:30 綜合討論 李正中 
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【若遇不可預測之突發因素，本學會保有此辦法內容調整及變動權】 

◎ 師資簡介 

姓 名 學       經       歷 現        職 

李正中 

學歷 

美國亞利桑那大學光學中心 博士 

成功大學 物理所 碩士 

經歷 

中央大學 光電科學研究所 教授 

 

中央大學光電系 教授兼薄膜技術

中心主任 

陳昇暉 

學歷 

中央大學 光電科學研究所 博士 

中央大學 光電科學研究所 碩士 

經歷 

美國亞利桑那大學光學中心 訪問學者 

 

中央大學光電系 教授兼系主任 

郭倩丞 

學歷 

中央大學 光電科學研究所 博士 

中央大學 光電科學研究所 碩士 

經歷 

中央大學 光電中心 助理研究員 

中央大學 光電科學與工程學系 博士後研究員 

 

中央大學能源所 助理教授 

張瑞芬 

學歷 

英國劍橋大學 物理博士 

台灣大學 光電工程學研究所 碩士 

經歷 

中央大學 光電系 博士後研究員 

英國劍橋大學 博士後研究員 

 

中央大學光電系 助理教授 

◎ 申請退費：上課前七個工作日（不含假日）因故退訓，本學會酌收課程費用之 20%作為行

政手續費，課程開課後恕不予退費。 

◎ 聯絡資訊 

1. 聯 絡 人：台灣真空學會-秘書曹櫻歷小姐 

2. 洽詢電話：03-579-5046 

3. 電子信箱：taiwanvacuum@taiwanvacuum.org 

4. 學會網頁：http://www.taiwanvacuum.org 
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